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ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2021 - 2022
¥
Padres de familia de los aspirantes

El examen diagnéstico de nuevo ingreso se aplicara este sabado 12 de

Con

junio en las instalaciones del plantel

la finalidad de garantizar 1las condiciones &Optimas para la

aplicacién de la evaluacidn diagndstica se aplicarén los siguientes
criterios para entrar a las instalaciones del plantel:

a.

Para evitar aglomeraciocones en la calzada que da acceso al plantel
solicitamos gque los padres de familia eviten llegar con su
vehiculo hasta la puerta de la escuela, se contara con el respaldo
de las autoridades para coordinar esta actividad.

. Los aspirantes ingresaran a las instalaciones del plantel a partir

de las 7: 15 de la mafiana, por turnos para evitar aglomeraciones
y garantizar la sana distancia.

. Los aspirantes deberan asistir al plantel portando su ficha vy

recibo de aportacidn para tramite de ficha.

. El aspirante debera portar lapiz del No. 2 o 2 %%, goma ¥y

sacapuntas. Una vez gque el aspirante se encuentre dentro de
nuestras instalaciones contara con las condiciones de seguridad
y sana distancia necesarias para esta aplicacién.

. El1 aspirante para poder ingresar a las instalaciones debera portar

cubrebocas y careta, ademas de contar con gel antibacterial para
su uso personal.

. Recomendamos que el aspirante desayune y gue en su caso porte

algin alimento y agua. Dentro del plantel no sera vendido ningun
tipo de alimento o bebida.
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Solicitamos a los padres de familia gue revisen con sus hijos estas
instrucciones con la finalidad de gque el ingreso de los aspirantes a
las instalaciones, se haga con la fluidez necesaria y evitar las
aglomeraciones que impidan mantener los criterios de sana distancia en
esta jornada

Atentamente

La Direccién del Plantel
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